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발 명 의 명 칭 Title of the lnvention

손상탐지를 위해 측정한 유도 탄성파와 주파수 영역에서 정의한 손상지수를 이용하여 이미지 기반으
로 손상의 위치를 수정하는 방법 및 장치

특허 권 자 patentee

주식 회사 슬 리드 아이 티 (135811 —*******)

경기도 수원시 영통구 월드컵로 199,809호 (원전동, 캠퍼스플라자)

발 명 자 Inventor

등록사항란에 기재

위의 발명은 「특허 법」 에 따라 특허원부에 등록되 었음을 증명합 니다●
This is to certify that, in accordance with the Patent Act, a patent for the

invention has been registered at the Korean inte'lectual Property Office.

翕蠱qR코드로 현재기준등복사항을 확인 하세요
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